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Бело тет  

Алмазн ются для 
защиты поверхности окон лазеров, просветления германиевой  
инфракрасной оптики, для упрочнения режущего инструмента, 
изг е методы

од
валс рям осаж в уг

таком способе важно к нтр ир  и х 
Экспериментальны исследо ди

напыления ВУ-1А, оснащенной модернизированным ионным источником  
на основе УАС зондовым контролем  системой эмиссионно
спектрального за состава нного пучк В качеств очих газ
использовались метан, пропан и толуол. Измерение энергии ионов 
проводилось с использованием многосеточного зонда путем снятия 

актеристик.  
Анализ эмиссионных спектров излучения показал наличие линий 

атомарного углерода, ион  углерода, азота и ОН+. Установлено, что для 
всех применяемых газов интенсивность пиков атомарного углерода 
значительно ниже ин в от ионов углерода, что 
свидетельствует об эффективных проц  деструкции и ионизации. 
Интенсивность пиков углерода уменьшалась ряду газов «толуол-пропан-
метан». Это можно объяснить  увеличением энергии  ионизации того или 
ин она составляет 8 эВ,  эВ, 
12,5 эВ. Увеличение напряжения на диафрагме с нуля до 150 В  приводило 

 почти в два раза. 
Измере  энергии ио мощью многосеточного зонда показало, 

что она также зависит о жения на диафрагме. При ускоряющем 
напряжении первичного ионного пучка 3 кВ и токе разряда 100 мА, энергия 
ионов вторичного ионного пучка составила около 50 эВ. При этом 
напряжение на диафрагме изменялос нуля до 20 В. Повышение 
нап
эне и
формирования качественных алмазоподобных  покрытий энергия конден-

лжна находиться в диапазон
в

  а и 2
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ые и алмазоподобные покрытия широко применя

отовления эффективных теплоотводов. Существующи  
формирования таких покрытий основаны на ионном распылении графита и 
деструкции углеводор ов на подложке. В данной работе для получения 
покрытий использо я метод п ого дения ионо лерода. В 

о ол овать состав энергию ионны потоков. 
е вания прово ли на установке вакуумного 

, и го 
 анали ио а. е раб ов 

тормозных хар

ов

тенсивности пико
ессах

 в 

ого газа. Так, для толуола пропана – 11 метана – 

к снижению интенсивности пиков ионов углерода
ние нов с по

т напря

ь от 
ряжения на диафрагме приводило к соответственному увеличению 
ргии  ионов. Пр   Uд= 100 В энергия ионов составляла 130 эВ. Для 

сирующихся на подложке частиц до е 20-60 эВ. 
Т.о. проведенные исследования позволили  ыбрать рабочий газ 

(толуол) и определить оптимальное н пряжение на д афрагме (0- 0 В). 
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